
 

 

  
供即时发布 
 

EV 集团推出 3D 异构集成高速高精度计量系统 
EVG40 NT2 具有突破性计量性能，有助于加快晶圆级和晶片级混合键合及无掩模光刻的实施 

 
2021 年 11 月 17 日，奥地利圣弗洛里安－－微机电系统（MEMS）、纳米技术和半导体市场晶圆键合与光刻设

备领先供应商 EV 集团（EVG）今天推出 EVG®40 NT2自动计量系统，新系统能够为晶圆到晶圆（W2W）、晶

片到晶圆（D2W）和晶片到晶片（D2D）键合以及无掩模光刻应用完成套刻和临界尺寸（CD）测量。EVG40 
NT2 专为批量生产设计，具有反馈回路，用于实时过程校正和优化，能够帮助设备制造商、代工厂和封装厂加速

推出新型 3D/异构集成产品，同时提高产量，避免贵重晶圆产品报废。 
 

 
EVG®40 NT2 自动计量系统能够为晶圆到晶圆（W2W）、晶片到晶圆（D2W）和晶片到晶片（D2D）键合以及无掩模光刻应用完成套刻和

临界尺寸（CD）测量 

 
异构集成发展催生新的计量需求 
 
传统的二维硅片微缩技术成本已达极限，半导体行业转而开发异构集成技术。异构集成是指对不同特征尺寸和材

质的多种组件或晶片进行制造、组装和封装，使其集成于单个器件或封装之中，以提高新一代半导体器件的性

能。W2W、D2W 和 D2D 键合都要求精密调准和高精度套刻，以实现互连器件之间的良好电接触。随着产品的

推陈出新，互连间距逐渐减小，晶圆和晶片键合调准和套刻工艺也必须进行相应调整，提高精度和测量频率，以

及时检测工艺问题，实施纠正措施或返工，最终提高产量。无掩模曝光是一种用于 3D/异构集成的创新光刻方



 

 

法，需要在高度翘曲和扭曲的晶圆上实现更精确的图案保真度和图案套刻。这些晶圆通常包含移位晶片，因此要

求计量技术提供有关晶片位置的关键信息。 
 
EV 集团公司技术总监 Thomas Glinsner 博士介绍说：“对于前沿 3D 和异构集成应用而言，过程控制技术日益

重要。EVG40 NT2 代表着计量技术取得重大突破，能够满足先进封装行业的最新需求。例如，它不仅提高了套

刻精度，还显著提高了吞吐量，能够提高每个晶圆测量密度，提供有关混合键合性能的详细反馈。这种新型计量

解决方案进一步完善了 EV集团用于 3D/异构集成的综合工艺解决方案系列，与现有的 EVG40 NT 系统形成互

补，EVG40 NT 系统仍然是 MEMS和复杂光子器件事实上的键合计量标准。在 EV集团异构集成能力中心

（Heterogeneous Integration Competence Center™）当前实施的多个联合开发项目中，EVG40 NT2 已经开始

发挥重要作用。” 
 
高精度、高吞吐量计量技术 
 
EVG40 NT2 系统服务于当前和未来的前沿 3D/异构集成应用，能够对关键键合和光刻工艺参数进行高精度测

量。其测量内容包括：W2W、D2W、D2D 和无掩模曝光过程的调准检定和监控；CD 测量；以及多层厚度测

量。该系统具有高度可扩展性，配备多个测量头和一个高精度工作台，专门用于高吞吐量和高精度（精确至低个

位数纳米范围）键合及无掩模曝光调准检定。对于调准检定，EVG40 NT2 将生成套刻模型，该模型可用于反馈

回路以改善整体检定，减少系统错误，提高产量。支持工业 4.0 制造技术的新一代晶圆厂实施多线优化概念，以

提供套刻反馈与晶片位置前馈，EVG40 NT2 系统也兼容这一概念。 
 
产品上市信息 
 
EV 集团现已开始接受新型 EVG40 NT2 自动计量系统订单，集团奥地利总部的 EVG 异构集成能力中心提供产品

演示服务。欲知详情，请访问 https://www.evgroup.com/products/metrology/。 
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关于 EV 集团(EVG) 
EV 集团（EVG）是为半导体、微机电系统（MEMS）、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造提供

设备与工艺解决方案的领先供应商。其主要产品包括：晶圆键合、薄晶圆处理、光刻/光刻纳米压印（NIL）
与测量设备，以及光刻胶涂布机、清洗机和检测系统。EV 集团成立于 1980 年，能够为全球各地的客户和合

作伙伴网络提供服务与支持。有关 EVG 的更多信息，请访问 www.EVGroup.com。 
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